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Resumo

Este trabalho

teve como objetivo o desenvolvimento de um

sistema

microcontrolado para a medi¢do de temperatura e de umidade relativa em uma cimara
adaptada para o microscopio de forga atdomica (AFM). O sistema desenvolvido
possibilitou realizar leituras precisas, de tal forma que os resultados obtidos com esse
sistema indicam um forte potencial para aplicagdo na agricultura, no controle ambiental
¢ na biotecnologia, podendo entio controlar diversos processos especificos, em
particular a leitura e controle dos parametros: T("C) e UR(%) numa cimara de AFM.
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Introducao

O desenvolvimento de novas pesquisas em sistemas
eletrénicos tem aumentado vertiginosamente nos
Gltimos anos, principalmente na 4rea de
microcontroladores, os quais sdo componentes
utilizados para controlar processos desejados e, por
serem programaveis, permitem alteracdes em sua
fungdo. Podem ser aplicados em automagio e
controle de produtos, como motores automotivos,
controles remotos, maquinas, sistemas de
supervisdo, circuitos roboticos e sensores. Outra
aplicagdo interessante ¢ na microscopia de forca

atdmica (AFM), onde a exposi¢do dos
componentes eletrdnicos e Opticos a alta
umidade e temperatura devem ser evitadas,
especialmente em maiores percentuais de
umidade onde ocorre a condensagdo de 4gua
causando sé€rios problemas ao equipamento.
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi o
desenvolvimento de um sistema microcontrolado, de
baixo custo, para aplicagdio em uma cimara de
AFM, para a medi¢ido de temperatura [T(°C)] e de
umidade relativa [UR(%)].
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Materiais e métodos

Para a obtengdo dos valores de T e UR, um sistema
contendo um  microcontrolador PIC18F258
programavel via linguagem de programacdo C foi
desenvolvido, o qual se comunica de forma sincrona
¢ de alta velocidade com um sensor (Sensirion,
SHT75) de UR e T. A faixa de leitura lida pelo
sensor ¢ 0 a 100% de UR e de -40°C a 123,8°C de
T. Os valores obtidos de T e UR retornam para o
microcontrolador que, por sua vez, comunica-se
também com um display LCD, o qual finalmente
exibe os valores medidos.

Resultados e discussdo

O sistema foi montado em uma “protoboard” (Fig.
1) e o software foi implementado em linguagem de
programacdo C. O sensor SHT75 fabricado pela
Sensirion, de alta precisdo, tem resolugio de saida
de 14 bits de dados para T e UR. O esquema de
montagem do sistema esta ilustrado na Fig. 2 ¢, na
Fig. 3, mostra-se o gréafico encontrado utilizando-se
do mesmo sensor de T e UR da Sensirion.

: Circuito eletrénico montado
na protoboard.
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Fig. 2: Fluxograma do software desenvolvido
para o sistema microcontrolado.
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Fig. 3: Umidade relativa (%) e temperatura
(°C) interna e externa da cimara.

Conclusoes

Os resultados obtidos com o desenvolvimento desse
sistema indicam um forte potencial dele para varias
aplicagbes, como por exemplo, na agricultura, no
controle ambiental, na biotecnologia entre outras,
podendo entdo controlar diversos processos
especificos, em particular a leitura de parimetros
T(°C) e UR(%) de cdmara de MFA.
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